Sensor de Posicao e Forg¢a

Descrigao:

Demonstrador de Sensor Posicdo e Forga

Demonstrador de Sensor de Posi¢3o e Forga (P/F)
Ano de fabrico: 1992

Fabricante: Moisés Piedade, INESC

Modelo: Sensor Piezoresistivo de Posi¢ao e Forga
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Carateristicas:

Sensor potenciométrico baseado em filme de carbono com baixadas sobre filme semicondutor
plastico flexivel piezoresistivo.

Demonstrador, a custa de um oscilador, comuta rapidamente entre 2 modos: Forga local e Posigdo.
A posicao e a forga sao mostradas em dois visores de LEDs do tipo termémetro com 10 LEDs.

Demonstragao:

1- Ligar o interruptor; 2- pressionar com um dedo o sensor e observar nos visores a Posicdo e a Forga.

Historia:

Nos anos 80 apareceram, comercialmente disponiveis, os primeiros polimeros semicondutores
piezoresistivos, cuja resistividade elétrica depende da pressao aplicada sobre eles.

Um fabricante disponibilizou um kit de sensores vocacionado para o desenvolvimento de aplica¢des.
Em 1990 o INESC comprou o kit de desenvolvimento com sensores de varios tipos.

Em 1992 este demonstrador foi desenvolvido para apoiar a disciplina de Aquisi¢cao e Processamento
de Sinais, tendo sido usado nos anos seguintes.

Museu Faraday, Moisés Piedade, junho de 2023


https://museufaraday.ist.utl.pt/Experiences/Sensor_PeF_linear_descri%c3%a7%c3%a3o.pdf

